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Целью  работы  являлось  получение  значения  концентрации  ионов  у  поверхности

подложки в аномально тлеющем разряде в зависимости от давления рабочего газа. Для

этой цели была собрана схема в вакуумной камере с использованием магнетрона и зонда

Ленгмюра,  собраны  данные  по  току  и  напряжению  при  разных  значениях  давления

рабочего  газа.  На  основании  полученных  данных  построена  вольт-амперная

характеристика.  Разработана  методика  обработки  вольт-амперных  характеристик,  с

помощью которой была определена концентрация ионов.  Получен график зависимости

концентрации  ионов  от  давления,  из  которого  следует,  что  зависимость  нелинейна.

Найденную  зависимость  предполагается  использовать  для  дальнейшего  точного

определения  математической  зависимости  концентрации  ионов  от  давления  и

использования её в различных областях науки. 
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